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Este trabajo se enfoca en la fabricacion y caracter- Un dispositivo fotonico integrado, es un chip DLW Caracterizacion optica
izaciéon de microlaseres a base de cilindros. Las capaz de procesar y transmitir informacién a
cavidades son fabricadas por procesos de impre- partir de la manipulacién de luz. Comunmente, oo
sidn laser directa en una presentacion de 2¢4 mi- este tipo de sistemas estan conformados por e, AR,
crocavidades; con promedio de diametro/altura guias de onda por donde la luz es confinada. en, -
(D/H) de 0.59. Las cavidades fueron opticamente La geometria y organizacion de estas gufas de 300 0mm N
excitadas con un laser pulsado de alta potencia onda dan la pauta para llevar a cabo diferentes :”
mostrando en promedio un umbral de operaciéon procesamientos de la luz como: filtrado espacial, HeRitend - Plano Convex
de 11.028 wem™. Los detalles de la fabricacion separacion, mezcla de frecuencias, entre otros osen Il
y de su caracterizacion se muestran a lo largo de | | procesos Opticos. Este tipo de dispositivos se g
este trabajo. conforman de una etapa de procesamiento,
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mas foténicas en miniatura con umbrales de t Wi

, . operaciéon tan bajos | wem™] como los re- R R 1 - @™ e
"’: ¥ »1 . portados en el estado del arte. Los microlaseres I l g;jj 3 5
Micmlé;res : fabricados en este trabajo, son fabricados por - ! gl i
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siglas en inglés) [1]. Nuestras cavidades, a base e ko Lo Y ow B T wasegniom I . -

procesos de impresion laser directa (DLW por sus
Cavidades Wavelength [nm)]

del polimero fotosensible SU-8, son de forma
cilindrica, dopadas con un colorante (elemento
de ganancia optica) de nombre Rodamina, el

. . Table 1: Parametros geométricos y resultados
cual, tiene una respuesta en absorcién centrada

en 532 nm y una de emision al rededor de 600 Cavidad | S1 S2 Threshold [u]/cm?] S1/S2 H[um] | D [um] | FWHM [nm] D/H Fen6émeno presentado
nm [2, 3]. De esta forma, este trabajo se enfoca f 49 | 149 18.25 0.32889 225 114 0.19 0.506667 Lasing
en la fabricacién y caracterizacién de cavidades g 83 | 604 9.447 0137147 | 215 104 7.4 0.483721 ASE

h 100 | 1574 5.586 0.063532 | 208 113 0.19 0.543229 Lasing

en forma de cilindro a base de polimero SU-8, | \ -
fabricadas a partir de la técnica DLW.

En la seccion de resultados se muestran la etapa CONCLUSION
de fabricac%én por la técnica de D.LW y la etapa En este trabajo se presentan las etapas de fabri- Opticamente nuestras cavidades, registramos un
Figure 1: Fotografia de una muestra con 8 microléseres | | de caracterizacion de nuestras cavidades, conun | | cacién y caracterizacién de microlaseres en forma  umbral de operacién de 11.028 wcm™. En este
posicionados sobre un cubreobjetos. inset detalles de ejemplo de los resultados mas significativos. de cilindro a base de polimeros. Los microldseres trabajo, ademads se presenta la versatilidad en la
\Jas cavidades. \_ fueron fabricados utilizando la técnica de impre-  técnica de DLW para fabricar cavidades con difer-

sion laser directa. Se imprimié una matriz de 2<4 entes razones de aspecto geométrico al modificar

REFERENCES cavidades Opticas con un promedio de D/H de la altura, potencia y tiempo de exposicion en la
etapa de fabricacion.

0.59, lo que resulté en microcavidades con alturas
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